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Pump-Probe Messtechnik

Reflektometrie und Ellipsometrie
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Abb. 2: Raumlich aufgeldste relative
Anderung des Reflexionsgrades fir
verschiedene Verzégerungszeiten und
zwei Fluenzen der Pump-Laserstrah-
lung an einer diinnen Goldschicht

(d =200 nm),

Pump-Strahlung: Ty = 40 fs, A = 800 nm,
Probe-Strahlung: ty = 60 fs, A = 440 nm.

Abb. 1: Experimenteller Aufbau: 1) Laser zur Emission der Pumpstrahlung,
2) optisch parametrischer Verstarker zur Erzeugung der Probe-Laserstrahlung,
3) Verzogerungsstrecke, 4) abbildendes spektroskopisches Ellipsometer.

Weitere Informationen unter: www.inw.hs-mittweida.de/webs/dusl.html
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